
レジ袋
(ポリエチレン)
XPS分析

試料前処理：ハサミで裁断後、ホルダー貼付け

背面にカーボンテープ使用、未洗浄

分析径：3 ㎜φ

X線源：monochrome X-ray(Al-Kα)/12 kV/25 mA

中和条件：6.2 eV/6.0 A

レジ袋は主にポリエチレン、ポリプロ
ピレンから作られています。かつては
ビニール袋と呼ばれビニール製でした
が、現在はポリ袋が流通しています



Title      : 20230303_140926_Wide_AlKa.ssf
Date       : 金曜日, 3月 03, 2023
Operator   : XPS User
Institute  : UnKnown
Technique  : XPS
Source     : x-ray (AlKa)
Lens Mode  : DHA : Preset No.0
Experiment : Wide scan
Movement   : Memory
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Title      : 20230303_175353_Wide_AlKa.ssf
Date       : 金曜日, 3月 03, 2023
Operator   : XPS User
Institute  : UnKnown
Technique  : XPS
Source     : x-ray (AlKa)
Lens Mode  : DHA : Preset No.0
Experiment : Wide scan
Movement   : Memory
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wide scan
中和電子銃
未使用

wide scan
中和電子銃使用
(6.2 eV/6.0 A)



Title      : 20230303_175949_Narrow_AlKa.ssf
Date       : 金曜日, 3月 03, 2023
Operator   : XPS User
Institute  : UnKnown
Technique  : XPS
Source     : x-ray (AlKa)
Lens Mode  : DHA : Preset No.0
Experiment : Narrow scan
Movement   : Memory
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C 1s 299.201 279.201 0.100 100 10 10

narrow scan
中和電子銃使用
(6.2 eV/6.0 A)

Peak position
(BE, eV)

HWHM(eV)

C 1s 285.012 0.498

※チャージシフト補正あり
C-C:285.0eVとして

この試料の測定では中和電子銃未使用でもほぼ使用時
とほぼ遜色のないスペクトルが得られていますがわずか
にピーク強度が落ちています。適切な条件で中和電子銃
を使用することで、よりシャープなスペクトルが得られ
ます。

得られたピークはC1sのみで、半値半幅は0.498eVで
す。ポリエチレンは炭素原子と水素原子だけから構成さ
れており、C-C、C-Hも一体のピークとして出現してい
ます。
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